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STM-MICRO SignTronic

Perfekcyjne sito w bltyskawicznym tempie!

To jest cel, do ktérego dazymy opracowujac i produkujac szeroka game urzadzen CtS (Computer to Screen) w naszej fabryce w
Szwajcarii. Technologie te sygnujemy nazwa SWISS CtS TECHNOLOGY. Seria STM-MICRO jest kolejna, czwarta juz generacja
systemow StencilMaster do bezposredniego naswietlania.

Kompaktowy model z przednim zatadunkiem jest dostepny w dwdch réznych rozmiarach.
STM-MICRO_S o maksymalnej wielkosci sita 900 x 900 mm.
STM-MICRO_L o maksymalnej wielkosci sita 900 x 1200 mm.

Dotychczas stosowane, konwencjonalne naswietlanie sit jest procesem wieloetapowym i zZtozonym a tym samym drogim i
podatnym na btedy. Urzadzenia CtS wyznaczaja nowe standardy w tej dziedzinie i wyr6zniajg sie nastepujacymi zaletami: idealna
powtarzalnos¢ dzieki cyfrowej metodzie tworzenia obrazu (DIGITAL SCREEN MAKING), brak dziatania swiatta na calg
powierzchnie sita jednoczes$nie co przyczynia sie do zaniku drobnych elementéw, lepsza jako$¢ druku, wyzsza wydajnosé,
znaczna elastycznos$¢ procesu, nizsze koszty druku.

Zrédta swiatta: wysokowydajna lampa UV LED_Q4 (széstej generacji) lub UV LED DUO lub konwencjonalna lampa rteciowa
330 W CPL zapewniajaca utwardzenie wszystkich typéw emulsji na wszystkich typach siatek.

Optyka firmy ZEISS to wysoka przepuszczalnosc swiatta i brak niepozadanych znieksztatcen wiazki swiatfa.
Gwarancja stabilnosci i maksymalnej precyzji. Rozdzielczosci: 1270 dpi, 1609 dpi (HR1), 2400 dpi (HR2), 3040 dpi (HR3).

OECU (Optical Engine Control Unit): opracowana przez inzynieréw SignTronic jednostka sterujgca nowej generacji zarzadza-
jaca wszystkimi procesami zwigzanymi z gtowica naswietlajaca. Kontroler steruje pracg DMD (Digital Micro-mirror Devices)
czyli matryca ruchomych mikroluster oraz ogniskowaniem naswietlanego obrazu.

STPrint V.4. Jest to autorskie oprogramowanie SignTronic przeznaczone do zarzadzania przeptywem prac i kontroli urzadzen
STM dziatajacych samodzielnie oraz zestawionych z urzadzeniami Griinig w systemy IN LINE. Przyjazny interfejs uzytkownika
pozwala sprawnie zarzadza¢ plikami i naswietlanymi sitami.

Konstrukcja ramowa urzadzen STM. Metoda budowy STM bazuje na masywnej konstrukgji stalowej co gwarantuje s tabilng
prace czutych podzespotéw optycznych. Konstrukgja jest przystosowana do prowadzenia gtowicy naswietlajacej na tozyskach
pneumatycznych. Gwarantuje to stabilna prace bez wibracji.

Naswietlanie dwukierunkowe. Gtowica naswietlajaca porusza sie w osi poziomej. Dwa kierunki ruchu gtowicy sa efektywne i
wptywaja na zwiekszong predkos¢ naswietlania.

tadowanie sit od frontu urzadzenia. W STM-MICRO mozna wygodnie i szybko umiesci¢ sito od przodu co pozwala zmniejszy¢
wymagania przestrzenne i daje operatorowi fatwos¢ obstugi.

Opcja RICB (Remote Image Control Board). To wyposazenie stuzy do ciggtego monitorowania i utrzymywania jakosci
naswietlania. W razie potrzeby parametry procesu sa automatycznie korygowane (ostro$¢, pomiar swiatta, regulacja predkosci
naswietlania).
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Dane techniczne

SWISS CtS TECHNOLOGY ==

dane techniczne STM-MICRO_S STM-MICRO_L
wysokos¢ | 1830 mm 2130 mm
szerokos¢ | 1865 mm 1865 mm
gtebokos¢ | 920 mm 920 mm
waga | ca. 920 kg ca. 950 kg
maks. format zew ramy | 900 x 900 mm 1200 x 900 mm
maks. obszar naswietlania | 800 x 740 mm 1100 x 740 mm

pozycjonowanie sita

zgodnie ze specyfikacja klienta

dostepne rozdzielczosci | 1270 dpi, 1609 dpi (HR1), 2400 dpi (HR2), 3040 dpi (HR3)
zrédto Swiatta | LED_Q4 (Gen6), High power CPL 330 W o UV-LED DUO (385 nm /405 nm)
pobdr mocy pradu | ~1100 W
przesyfanie danych | Ethernet 1-Gbit
zdalny serwis i zarzadzanie | zintegrowany z przesytem danych. wymagane potaczenie z internetem

system operacyjny | Windows 11

wymagania techniczne

zasilanie pragdem elektr. | 208-240 VAC /50Hz / 16A

zasilanie sprez. powietrzem | 6 bar

jakos¢ sprezonego powietrza | wedtug normy ISO 8573-1 4.4.4
warunki pracy | zétte swiatto, wolne od pytu i kurzu, bez kondensacji pary wodnej, stabilne podtoze
nosnosc¢ podtogi | 500 kg/m2
temperatura otoczenia | 18-24°C
wilgotnos¢ | 25-75 % (rF)
wejsciowy format danych | 1-bit TIFF

opcje

kontroler procesu | RICB (Remote Image Control Board)
Masterframe M | specjalna rama do obstugi réznej wielkosci, wielu matych sit na raz
opcjaZ | dodatkowe mocowanie dla matych ram
rozdzielczosci | 1609 dpi (HR1), 2400 dpi (HR2), 3040 dpi (HR3)
Oprogramowanie RIP | SignTronic ST.Rip

Dane techniczne moggq ulec zmianie. Obowiqzujq wytqcznie warunki (regulamin) firmy Grunig-SignTronic AG
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UHP 350-450 nm

lamp UV

MODULAR CtS CONCEPT
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